
半導体ウエハの加熱プロセスに
各種　評価用テーブルとして、お手持ちの装置にインターフェースを合わせます。

スペック（標準） カスタマイズ設定
温度設定範囲 室温―200℃ ○
ヒーター容量 ２00-４00W ○

ステージサイズ φ ７５～１00mm ○（その他サイズも対応）
ステージ材質 アルミ、SUS ○

オプション ウエハ切替機能、ステージ取り付け板　など ○

カスタマイズ：○はお客さまの仕様によりカスタマイズ可能です。
*他のウエハサイズにつきましてはPH200,300シリーズにて対応いたします。

PH-１01：ウエハ/基板サイズ　80-100mmタイプ

株式会社 ＭＳＡファクトリー 〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷2-24-1 遠山ビル5F

TEL:03-6276-7873 FAX：03-6276-7874

■ 特徴

ウエハホットチャック
PH-101型

■ アプリケーション例

■ 構造および原理

■ 仕様およびカスタマイズ

・小型ウエハチャック、高精度温度制御
（±1.0％）
*更に高精度タイプについてもご相談ください。

・低価格、薄型ウエハホットチャック

・温度コントローラー（別売）を使用し、幅広い温度設
定が可能です。（室温―200℃）

・カスタム仕様で各種追加機能
位置決めピン、ウエハサイズ切替レバーなど

プレート部

・標準アルミ

・表面処理各種対応

温度コントローラー（別売）

ワンタッチコネクタにて接続

吸着ミゾ/孔 パターン

基板サイズ、厚みに合わせ製作いたしま

真空用チューブ継手

真空ポンプ（別売）


